Sistema De Limpeza A Vapor De Acido Ptfe

Solution for researching

De Alta Pureza Para

Descontaminacao De Utensilios De Laboratorio De Analise De
Tracos Com Tecnologia De Refluxo Fechado A Prova De

Vazamentos E Capacidade Multi-Posicao Personalizavel

Numero do item: PL-CP113

introducao

Otimize os fluxos de trabalho de analise de
tracos com este sistema de limpeza a vapor de
acido PTFE de alta pureza. Com um design de

circuito fechado a

prova de vazamentos para

economia significativa de acido e

descontaminacao superior, esta unidade
personalizdvel garante niveis de fundo

ultrabaixos para aplicacdes laboratoriais
sensiveis de ICP-MS e ICP-OES.

—

Saiba mais

e Beneficlo Principal

Andlise de Metais Traco Descontaminacdo de vasos de digestdo TFM e PFA usados no preparo de amostras para
% ICP-MS e ICP-OES.

Fabricacéo de

Semicondutores

Limpeza de porta-wafers PFA e componentes de manuseio de fluidos para remover
contaminantes de superficie trago.

) - Limpeza profunda de cadinhos e tubos de digestdo de Teflon usados para dissolugéo

Pesquisa Geoquimica R ATrrm (et
mineral e analise isotépica.

. . Lavagem automatizada de grandes lotes de recipientes de amostras de solo e 4gua antes

Monitoramento Ambiental )

de testes de metais pesados.

- N Sanitizagdo de frascos PFA e pipetas usadas para estudos biolégicos e de metabolismo de

Clinica & Farmacéutica .

drogas sensiveis.

Descontaminag&o de utensilios de laboratério fluoropoliméricos especializados usados na

analise de materiais radioativos e corrosivos.

Especificacdes para PL-CP113

Numero do Item do
Produto

Engenharia Nuclear

PL-CP113

Material de Construgéo

. PTFE / PFA Virgem de Alta Pureza
Primario

Alcanca niveis de fundo ultrabaixos para deteccéo em
PPT e PPB.

Previne contaminagédo metélica em processos de
fabricagéo de alta pureza.

Garante alta precisdo em medigdes isotdpicas e
mineraldgicas sensiveis.

Aumenta o rendimento laboratorial mantendo um
controle de qualidade rigoroso.

Elimina a contaminagao cruzada entre lotes de
amostras médicas sensiveis.

Fornece um ambiente seguro e fechado para o
manuseio de reagentes perigosos.

Mecanismo de Limpeza
Reagentes Compativeis

Capacidade de
Processamento

Método de Vedagao

Resisténcia a
Temperatura

Refluxo por Vapor de Acido / Limpeza por Vapor Sub-ebulicdo

HNO3, HCI, HF e outros acidos de alta pureza

26 posigdes (Padrdo) / Totalmente Personalizavel

Vedagao Roscada com Gaxeta a Prova de Vazamentos

Operagéao continua até 200°C (Limitado pelo material)
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Solution for researching

Especificacoes para PL-CP113

Opgoes de Personalizagdo Dimensdes da camara, geometria do rack e didmetros dos tubos

Sistema de Controle Compativel com controladores de temperatura PID externos

Processo de Fabricagdo Fabricagéo por CNC de precisdo de ponta a ponta
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